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흡착식냉각시스템은 무소음 무진동 방식의 환경친화적인 냉각장치로써, 흡착제에 냉매가 흡착될 때 

발생되는 냉매의 기화열을 물체의 냉각에 이용한다.  흡착식냉각시스템에서는 사용한 흡착제의 냉매 

흡착량과 열전도도가 클수록 성능계수(COP)가 증가한데, 일반적으로 흡착제의 세공이 잘 발달되어 

물질을 잘 흡착할수록 열전도도는 감소하는 특징이 있으므로 이에 적합한 새로운 흡착제 개발이 요

구되고 있다.  

본 연구에서는 탄소나노튜브를 성형하여 다공성카본을 만들고, 물 흡착량 및 열전도도 등 물성을 측

정하여 흡착식냉각시스템용 흡착제로서의 가능성을 조사하였다.   




